
رکبشگگ ییلگگردیمرگگ ر  آزمایشگگهامیمروسکوگگولکیروویسک گگ ی

Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) Lab.

Zeiss Sigma 300 HV

،یپژکهشهسرنییسرم یکیدر شجلیانیعزیزقابدیتلجهیرواتر یمحیسمیدر شهام

نانو،فناوریوعلومحوزهدرنوینهایفناوریوکاربردیهایپژوهشتوسعهمنظوربهشاهرودصنعتیدانشگاهمرکزیآزمایشگاه

Zeissمدلروبشیالکترونیمیکروسکوپدستگاه98سالآباندر Sigma 300 HV(شرکتساختZeissآلمانکشور)را

هایزمینهدرپژوهشگرانبهEDSنگاریطیفوFESEMتصویربرداریخدماتارائهآمادهواستنمودهاندازیراهونصب

.باشدمی...وشناسیزمین،مهندسیشیمی،تکنولوژی،نانوفیزیک،

:خ ماتیقابدیرررئهیدریآزمایشهام❑

آماده سازی نمونه  و پوشش دهی با دستگاه •

Sputtering DC

با قدرت ( جامد)از سطح نمونهتهیه تصاویر•

در مقیاس نانوبالاتفکیک 

تهیه تصاویر با کنتراست عنصری •

برای عناصر بزرگتر (EDS)آنالیز عنصری سطح•

از بور با دقت کمتر از یک درصد

، آنالیز خطی (Spot)آنالیز نقطه ایانجام •

(Line Scan)  ایو آنالیز صفحه(Map) 

:کیژی یهاییکلر ییدویهام❑

با جدیدترین تکنولوژیGEMINIمجهز به ستون •

و آشکارساز با SE2شامل SEمجهز به دو آشکارساز •

برای ثبت تصاویر با کنتراستInLensبازدهی بالای 

بالا

برای کنتراست عنصریHBSDمجهز به آشکار ساز •

با آشکارساز Aztec Oxfordمدل EDSسیستم •

SDD 125با رزلوشن eV

گرماییFEGتفنگ الکترونی •

متصویربرداری با رزولشن فوق العاده بالا در ولتاژ ک•
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